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Устройство программно-аппаратного комплекса

Рис. 1. Архитектура программно-аппаратного комплекса. 



Устройство программно-аппаратного комплекса

Рис. 2. Архитектура классов разработанного 
приложения. 



Результаты измерений

(а) (б) 

Рис. 3. Зависимость параметров СКИ от напряжений
накачки и рассасывания:
амплитуд (а) и длительностей (б) для отрицательного 
импульса.



Результаты измерений

Рис. 3. Зависимость параметров СКИ от напряжений
накачки и рассасывания:
амплитуд (в) и длительностей (г) для положительного
импульса.
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Спасибо за внимание!
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